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PARAMETRY WPLYWAJACE NA MIKROSTRUKTURE
| WEASCIWOSCI POWLOK

Sktad elektrolitu

Potencjat utleniania

Czas utleniania

Gestos¢ pradu

4 = (e) Rt = 2 (D
S. Durdu et al. / Journal of Alloys and Compounds 551 (2013)



SKtAD KAPIELI | PARAMETRY PROCESU
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H,SO, Na,SiO, 5H,0 Ca(NO,),
H,0, NaOH (NH,),HPO,

Tomasz tuczynski, Beata Kucharska



MIKROSTRUKTURA PODtOZY | POWLOK HYDROKSYAPATYTOWYCH
Wptyw rodzaju podtoza

Ti Ti/TiO, Ti/TiO, (PEO)

50.0um f 15.0kV 17.0mm x1.00k SE(M)



WYNIKI BADAN EDS PODtOZY
| POWLOK HYDROKSYAPATYTOWYCH
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SKtAD CHEMICZNY (EDS) PODtOZY
| POWLOK HYDROKSYAPATYTOWYCH

Sktad chemiczny [% atomowy]

Materiat Ti Vv Al Ca P Si @) C Ca/P
Ti %7 | 30| 04 | — | — | — | = =
Ti/HAp 01 | — | 01 |212] 125 | — | 612 (:?c;: )
Ti/TiO, 477 — | 03 | — | 04 | 03 | 451 | 47 | —
Ti/TiO,/HAp 03 | — | 01 |221]132| — |586]| 57 (:?;7: )
Ti/TiO, (PEO) 118 | 01 | 03 | — | — | 194|581 | 40 | —
Ti/TiO, (PEO)/HAp | 32 | — | 02 | 174 | 11,1 | 31 | 598 | 5.2 (:?5:7: )
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TEST ZARYSOWANIA
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TEST ZARYSOWANIA

Ti Ti/TiO, Ti/TiO, (PEO)
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WNIOSKI

— porowate podtoze utlenionego stopu tytanu zmniejsza wielkos¢ krysztatow
hydroksyapatytu w poréwnaniu do nieutlenionego podtoza.

— metoda elektrochemiczna umozliwia wytwarzania hydroksyapatytu o takim
samym lub bardzo zblizonym sktadzie do naturalnego hydroksyapatytu.

— powtoki hydroksyapatytowe wytworzone na podtozach z utlenianego tytanu
charakteryzujg sie lepszg odpornoscig na zarysowanie w poréwnaniu do powtok
wytworzonych na czystym stopie tytanu
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